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- l (54) Title: DEVICE FOR LOADING AND UNLOADING SUBSTRATES

. ! (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BE- UND ENTLADEN VON SUBSTRATEN
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€\ (57) Abstract: The invention relates to a device (1; 1a; 1b) for loading and unloading of substrates using a conveyor device (83; 3a;

€N 3b) which is used to convey a substrate in a linear manner comprising at least one handling facility which can be rotated (4, 5; 4a) and

w={ which is intended for the transport of said substrate between said conveyor device (3; 3a; 3b) and at least one process station (6A to

& D, 7A to D; 80A to H) wherein a small number of components are used and a small amount of space is taken up when the conveyor

O device (3; 3a; 3b) is arranged between at least two process stations (6A to D, 7A to D; 80A to H) and the at least one handling facility
(4, 5; 4a) above said conveyor device (3; 3a; 3b).
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(87) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (1; 1a; Ib) zum Be- und Entladen von Substraten mit einer Fordereinrichtung (3; 3a;
3b) zum linearen Transport der Substrate und wenigstens einer drebbaren Handhabungsvorrichtung (4, 5; 4a) zum Transport der
Substrate zwischen der Férdereinrichtung (3; 3a; 3b) und wenigstens einer ProzeBstation (6A bis D, 7A bis D; 80A bis H) kommt
mit einer geringen Anzahl von Komponenten und einem geringen Platzbedarf aus, wenn die Fordereinrichtung (3; 3a: 3b) zwischen
wenigstens zwei ProzeBstationen (6A bis D, 7A bis D; 80A bis H) und die wenigstens eine Handhabungsvorrichtung (4, 5; 4a) iiber
der Fordereinrichtung (3; 3a; 3b) angeordnet ist.



